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sa) APARAT PENTRU USCAREA ELEMENTELOR IZOLANTE
TUBULARE

(57) Rezumat: Inventia se referd la un aparat
pentru uscarea elementelor izolante tubulare,
care cuprinde o matritd formatd dintr-o
semimatritd superioara (1) si o semimatrita
inferioard (2). Semimatrita superiocarda (1)
cuprinde o muchie conducatoare (5) care vine
in contact cu suprafata intericard (B) a
semimatritei infericare () si alunecad de-a
lungul acesteia, inaintea realizarii contactului
dintre semimatrita superioara (1) si preforma
elementului izolant tubular (4) dispusa in
matritd, astfel incadt este Tmpiedicatd
raspandirea vatei de izolatie din matritd
printre suprafetele de contact reciproc ale
celor doua semimatrite {1 si 2).

Revendicari: 4
Figuri: 3

Fig. 1
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Inventia se referad la un aparat
pentru uscarea elementelor izolante
tubulare, folosite in domeniul izolatiei
termice a conductelor de transport
hidraulic sau pneumatic.

Este cunoscut un aparat pentru
fabricarea simultana a unui mare numar
de nvelisuri izolante pentru tevi, format
din doud semimatrite, fiecare dintre
acestea avand mai multe cavitat
semicilindrice, astfel incat, atunci cand
semimatritele sunt inchise, sa se formeze
mai multe forme cilindrice. Materialul
izolant uscat este impregnat cu rasina
umeda si apoi este infasurat in jurul unui
miez sub forma de teava perforata.
Miezurile astfel nvelite se aseaza in
cavitatile semicilindrice ale semimatritei
inferioare, apoi se inchide dispozitivul cu
semimatrita superioara.

Prin interiorul miezului perforat se
introduce un mijloc de circulatie ncalzit
care are rolul de a usca rasina umezita.

Acest aparat prezintd dezavantajul
ca cele doud semimatrite nu se pot inchide
perfect, datoritd materialului izolant care
se imprastie intre suprafetele de contact,
ceea ce determina formarea de bavuri pe
suprafata exterioara a elementului izolant
n dreptul planului de jonctiune a celor doua
jumatati ale matritei.

Problema tehnica pe care o rezolva
inventia constd n aceea ca cele doua
semimatrite Tmbraca perfect materialul
izolant, realizand o etansare a spatiului
interior, evitdndu-se astfel si formarea
bavurilor in dreptul planului de jonctiune
dintre cele doua parti componente ale
matritei intre care se afld dispus elementul
izolant tubular supus uscarii.

Aparatul, conform inventiei, inlatura
dezavantajele solutiei tehnice cunoscute,
prin aceea ca o muchie conducatoare a
semimatritei superioare este astfel
configurata incat sa poata veni in contact
cu o suprafatd interioara a semimatritei
inferioare si sa poata aluneca de-a lungul
acesteia inaintea realizarii contactului cu
preforma elementului izolant tubular. Mu-
chia conducatoare a semimatritei superi-
oare este ascutitd si flexibild. Semimatrita
inferioara cuprinde o suprafata interioara
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dreaptad de ghidare ce se extinde catre
semimatrita superioara si se termina intr-o
deschidere de primire largitd. Muchia
conducatoare flexibild a semimatritei
superioare este configurata astfel incat
s& poatd veni in contact cu suprafata
interioara a semimatritei inferioare n zona
deschiderii de primire largite.

Inventia prezinta urmatorul avantaj:

- cele doua semimatrite realizeaza
un contact strans, astfel incat in timpul
functionarii nu rdmane nici un interval care
s&d permitd formarea de bavuri pe
suprafata exterioara a elementului izolant
tubular.

Se d& in continuare un exemplu
de realizare a inventiei, In legatura si cu
fig. 1...3, care reprezinta:

- fig.1, o sectiune transversala
printr-o0 matritd deschisa;

-fig.2, o sectiune transversala prin
aceeasi matritd partial inchisa;

-fig.3, o sectiune transversala prin
aceeasi matrita, in pozitie inchisa.

Aparatul este format dintr-o
semimatrita superioara 41 si 0 semimatrita
inferioara 2, care impreund, formeaza
matrita de uscare a elementelor izolante.
Matrita mai are un miez 3 si elementul
izolant tubular supus uscari are o
preforma 4. Ambele semimatrite, 1 si 2,
cuprind céte o suprafatd interioard
perforatd, de preferintd de forma cilindrica.

Semimatrita supericara 1 are
suprafata interioard semicilindrica, iar la
capete cuprinde o muchie conducatoare
5, care are o forma ascutita si este de
preferintd flexibila. Suprafata interioara
a semimatritei infericare 2 este
semicilindrica pana la planul diametral,
dupa care se continud printr-o suprafata
dreapt de ghidare 6, care se termina intr-
o deschidere de primire evazata 7, care
se extinde catre semimatrita superioara
1.

Miezul 3, pe care se afla dispusa
preforma elementului izolant 4 si care este
sustinut la capete, de exemplu de catre
un element de transport, este amplasat
n matrita deschisa, conform fig. 1.
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Dupé aceea, semimatrita inferioara
2 este ridicata pana se realizeaza contactul
cu preforma elementului izolant tubular
4. conform fig. 2. Apoi, semimatrita
superioard 1 este coboratd pana cand se
realizeaza contactul cu preforma elemen-
tului izolant tubular 4, conform fig. 3.
Matrita este astfel inchisa si se poate
introduce aerul de uscare.

In faza de coborare a semimatritel
superioare 4, muchia conducatoare 5 a
acesteia, flexibild si ascutitd, vine de
preferintd prima in contact cu suprafata
interioara a deschiderii de primire evazate
7 a semimatritei inferioare 2 si gliseaza
de-a lungul suprafetei de ghidare 6, fiind
presatd citre suprafata de ghidare 6, pana
ce preforma 4 realizeazd contactul cu
suprafata interioara semicilindrica a
semimatritei superioare 1. in aceastd
pozitie finald, muchia conduc&toare 5 a
semimatritei  superioare 1  ajunge
aproximativ pand la planul diametral al
suprafetei intericare semicilindrice a
semimatritei inferioare 2.

Tn cazul uscarii elementelor izolante
tubulare la care diametrul interior este de
cel putin 80 mm se poate folosi un miez
3 perforat. Aerul de uscare se aplica prin
fiecare dintre semimatritele cave 1 si 2
si urmeaza o traiectorie 10 indicata prin
sageti n fig. 3. Astfel, aerul de uscare
traverseaza preforma elementului izolant
tubular 4 si iese prin cavitatea interna a
miezului 3.

n cazul uscarii elementelor izolante
tubulare la care diametrul interior este mai
mic decat 90 mm, este de preferat sa se
utilizeze un miez 3 compact. Aerul de
uscare se aplicd dinspre una dintre
semimatrite catre cealaltd, de exemplu
dintr-0 cavitate 12 a semimatrite
superioare 1, prin preforma elementului
izolant tubular 4, pana intr-o cavitate 14
din semimatrita inferioara 2. in acest caz,

10

15

20

25

30

35

40

45

4

aerul de uscare are o traiectorie 11
indicata prin sageti tot in fig. 3. In aceasta
a doua variantd constructiva, semimatrita
inferioara 2 cuprinde de preferinta doua
cavitati 13 si 14, presiunea aerului din
cavitatea 13 fiind cea atmosferica.

Revendicari

1. Aparat pentru uscarea ele-
mentelor izolante tubulare, cuprinzand o
matritd formatd dintr-o semimatrita
superioard si 0 semimatrita inferioara si
mijloace pentru aplicarea aerului de uscare
prin matritd si printr-o preforma a
elementului izolant tubular, amplasata in
jurul unui miez dispus N matrita
mentionata, caracterizat prin aceea ca
o muchie conducatoare (5) a semimatritel
superioare (1) este astfel configurata incat
sa poatd veni in contact cu o suprafata
interioara (6) a semimatritei inferioare (2}
si s& poatd aluneca de-a lungul acesteia
naintea realizarii contactului cu preforma
elementului izolant tubular (4).

2. Aparat, conform revendicarii 1,
caracterizat prin aceea ca muchia
conduc&toare (5) a semimatritei superioare
(1) este ascutita si flexibila.

3. Aparat, conform revendicarilor
1 si 2, caracterizat prin aceea ca
semimatrita inferioara (2) cuprinde o
suprafata interioara dreaptd de ghidare
(6), ce se extinde catre semimatrita
superioard (1] si se termind intr-o
deschidere de primire largita (7).

4. Aparat, conform revendicarilor
1 ... 3, caracterizat prin aceea ca
muchia conducatoare (5] flexibilda a semi-
matritei superioare (1) este configurata
astfel incat sa poata veni in contact cu
suprafata interioara a semimatritel
inferioare () in zona deschiderii de primire
largite (7).
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